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編集後記 
 
昨年末より編集委員をさせていただいておりま

す北陸先端大学の水谷五郎でございます．よろしく

お願いいたします．さて，私の初仕事として，北陸

先端大学の Lee 先生の解説記事「光電子分光法」（5
回シリーズ）を担当させていただいております．Lee
先生は私の大学における同僚で，ともに同じ講義を

リレーで担当しております．ある時勉強のために

Lee 先生担当の光電子分光の部分の講義を聴いたと

ころ，非常に素晴らしい講義で，大学の学生だけの

ためにとどめておくのは惜しく思い，JSA の連載記

事として執筆をお願いしました．原文は英文ですが，

日英並列訳の新しい試みは編集委員長の永富先生

のアイデアです．皆さんには日本語でわかりやすく

読んで頂くのと同時に，日本語の専門的な表現にあ

たる英文はどのようになるか，という観点からも参

考にできるようにいたしました．如何でしたでしょ

うか？これからも，微力ながら頑張って参りますの

で，皆様のご支援，ご協力をどうぞよろしくお願い

申し上げます． 
（水谷） 
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